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   Ｈ ０ １ Ｌ   21/205  
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【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/205         
   Ｃ ２ ３ Ｃ   16/44          Ｊ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 1月 12日 (2005.1.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
複 数 の 成 膜 室 を 有 す る 半 導 体 製 造 装 置 に お い て 、
各 成 膜 室 の 排 気 ラ イ ン は 除 害 装 置 接 続 、
い ず れ か の 成 膜 室 で ク リ ー ニ ン グ 時 期 に 達 す る と 、 ク リ ー ニ ン グ 時 期 に 達 し た 成 膜 室 と 他
の 成 膜 室 を 併 せ て ク リ ー ニ ン グ 処 理 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 製 造 装 置 。

共 通 ラ イ ン に 至 り 、 こ の 共 通 ラ イ ン に が さ れ
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